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HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Informacién de la Gestién Financiera.

Periodo Fiscal : 2023 No. Expediente :
Fecha - 02 03 2023 No. Documento : EG167777763692111fAc
' DD MM | AAAA
Capitulo : 0219-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
SubCapitulo: 01-MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

Unidad Ejecutora :
Proceso :

No. Referencia :

0002-INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS

Adquisicién y Servicio de Colocacién de Pintura para la Extension Bonao y este Instituto
Tecnoldgico de las Américas (ITLA)

ITLA-2022-00221

Monto Total Proceso : 832,415.69

Moneda :

PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el

afio 2023, aprobad
firmar 6rdenes de
Decreto 15-17 del

0 por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o
compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el
08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta . Nombre de la Cuenta Presupuestaria Apropiacién Presupuestaria 2023
Presupuestaria
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios 551,970.02
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para 280,445.67
pinturas
Total 832,415.69
El monto de : **Qchocientos treinta y dos mil cuatrocientos quince con 69/100 (832,415.69)
Numero de Compromiso Fecha de Compromiso Monto de Compromiso
2023.0219.01.0002.324-Version 1 02/03/2023 832,415.69
Beneficiario
Cédigo Nombre Moneda Original
131622356 Cofemont, SRL 832,415.69
Total 832,415.69

Para la verificacion de laintegridad de este documento electrénico, ingresar a la siguiente
direccién web:

http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1677777646026LHKDvkhiOr Eq
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Certificado de Apropiacién Presupuestaria No.: EG1677073673711m8ExH
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